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  本规范经国家质量监督检验检疫总局于2010年5月11日批准,并自

2010年11月11日起施行。
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中国船舶工业武汉综合计量测试检验站
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激光千分尺平行度检查仪校准规范

1 范围

本规范适用于激光千分尺平行度检查仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

JJF1088—2002 外径千分尺 (测量范围500mm~3000mm)校准规范

JJF1130—2005 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南

JJG21—2008  千分尺

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

激光千分尺平行度检查仪 (简称平行度检查仪)是利用激光干涉原理,测量外径千

分尺 (测量范围150mm~2000mm)两测量面平行度的专用仪器。仪器通过光学系统

把激光器发出的光分别照射在被测千分尺两个测量面上,先后在光屏上形成两组干涉

环,通过测量两组干涉环的中心距离来确定被测千分尺两测量面平行度。仪器外形示意

图如图1,仪器光学系统示意图如图2。

图1 平行度检查仪外形示意图

1—固定反射镜;2—光屏;3—D尺;4—可移动反射镜;5—工作台;

6—d尺;7—标准棱镜;8—被测外径千分尺;9—激光器
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